


















































专利名称(译) 压电元件、探测器以及超声波测定装置

公开(公告)号 CN106923861A 公开(公告)日 2017-07-07

申请号 CN201610856572.9 申请日 2016-09-27

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

当前申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

[标]发明人 宫泽弘
伊藤浩
中村友亮
山田昌佳
鹤野次郎
舩坂司

发明人 宫泽弘
伊藤浩
中村友亮
山田昌佳
鹤野次郎
舩坂司

IPC分类号 A61B8/00 H04R17/00

CPC分类号 A61B8/00 A61B8/44 A61B8/4444 A61B8/4483 H04R17/00 A61B8/4494 B06B1/0622 B06B1/0603 
G01N29/2437

优先权 2015196762 2015-10-02 JP

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明公开了压电元件、探测器以及超声波测定装置，压电元件(50)包
括：振动膜(56)；压电体(58)，配置在所述振动膜(56)的一面侧；以及水
平电极构造，在所述压电体(58)上隔开规定间隔而配置有电极，所述振动
膜(56)俯视时在与所述规定间隔相对应的部分具有凹部(第一凹部(64))。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/1b1af801-094e-4808-94f7-1724adba0acc
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/058446560/publication/CN106923861A?q=CN106923861A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN106923861A

